


























专利名称(译) 超声波诊断装置

公开(公告)号 CN102755175A 公开(公告)日 2012-10-31

申请号 CN201210122741.8 申请日 2012-04-24

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 村上浩史

发明人 村上浩史

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/56 A61B8/4472 A61B8/546

代理人(译) 杨静

优先权 2011099428 2011-04-27 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供了一种能够获得高质量超声波图像同时抑制超声波探头中的
温度上升的超声波诊断装置。所述超声波探头包括：接收放大单元，所
述接收放大单元包括用于对由换能器阵列输出的接收信号进行放大的放
大器，所述超声波探头还包括供电单元，用于向所述放大器供应偏置电
流。所述供电单元根据超声回波的反射位置的深度来改变供应给所述放
大器的偏置电流。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/47d308c6-d616-4698-87c7-4328b6b2f9bb
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